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CAMPUS Araxa
DISCIPLINA: Ciéncia dos Materiais | CODIGO: G04CMAT0.01

Inicio: agosto/2023

Carga Horaria: Total: 30 horas/aula Semanal: 02 aulas/aula Créditos: 02
Natureza: Tedrica
Area de Formagao - DCN: Profissionalizante

Competéncias/habilidades a serem desenvolvidas: C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07,
Cco09, C10, C11, C12, C13, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21.

Departamento que oferta a disciplina: Delmax

Ementa:

Classificacao dos materiais; ligacoes atomicas; niveis de energia e bandas de energia nos
solidos; modelo atomico; estruturas atomicas, solidos cristalinos, monocristalinos e nao-
cristalinos; estruturas cristalinas de materiais metalicos; imperfeicoes de sdélidos;
propriedades mecénicas; tipos de materiais; mecanismos de deformacio e aumento de
resisténcia; sintese, fabricacio, propriedades e processamento de materiais; transformacao
de fases de materiais metalicos; comportamento dos materiais sob campo elétrico:
condutores, semicondutores, super-condutores e dielétricos.

Curso(s) Periodo Eixo Obrigatéria | Optativa

Engenharia de 2° Fundamentos da Engenharia X
Automagcdo Industrial

INTERDISCIPLINARIDADES
Prerrequisitos

Quimica
Correquisitos

Nao ha.

Objetivos: A disciplina devera possibilitar ao estudante

1|Compreender a natureza dos materiais e a estrutura dos sélidos cristalinos.
2|Relacionar a estrutura, o processamento e as propriedades dos diversos tipos de
materiais.

3|Conhecer as propriedades dos grupos dos materiais ceramicos, metalicos e
poliméricos.

4 |Entender sobre os comportamentos mecanicos e falhas dos materiais.
5|Compreender os processos de sintese e fabricagdo de materiais.

Unidades de ensino Carga-horaria
Horas/aula
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1|Apresentacao do plano de ensino da disciplina; 02
Introducéo ao estudo de ciéncia dos materiais (relacdo entre
estrutura, propriedades e processamento de materiais);
Classificagdo dos materiais (metais, ceramicos, polimeros e
compaositos.
2 |Estrutura atdmica e ligagao interatdbmica (estrutura atébmica e ligagao 02
atdbmica nos solidos).
3 |Estruturas dos metais e das ceramicas (estruturas cristalinas; 04
pontos, diregdes e planos cristalograficos; materiais cristalinos e nao
cristalinos).
4 |Imperfeigdes nos solidos (defeitos pontuais e imperfeigbes diversas). 02
5|Propriedades mecanicas (ensaios destrutivos e ndo destrutivos). 04
6 [Metais: tipos, propriedades e aplicacbes; fabricacdo e 06
processamento de materiais; transformacao de fases, mecanismos de
deformacao e aumento de resisténcia.
7 |[Ceramicos: tipos, propriedades e aplicagdes; fabricagcao e 04
processamento de materiais.
8|Polimeros: tipos, propriedades e aplicagdes; sintese e 04
processamento; degradagéo de polimeros.
9/comportamento dos materiais sob campo elétrico: condutores, 02
semicondutores, super-condutores e dielétricos
Total 30
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